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Hodnoceni diplomove prace oponentem
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Student; Bc. Jakub JIROVEC | sd.&se: | E14N0140P
Oponent: Ing. Ladislav Zuzjak
Kritéria hodnoceni préce oponentem Max. body Pridélené body

Spinéni zadani prace (posuzuje se i stupen kvality spInéni) 25 10

Odborna Uroven prace 50 20
Interpretace vysledk( a jejich diskuze, pfip. aplikace 15 2

Formalni zpracovani prace, dodrzovani norem 10 5

Hodnoceni obsahu a kvality prace, pfipominky:

Diplorparlgl Sﬁ v predkladané praci zabyva problematikou mikrofon( vyrobenych pomoci technologie MEMS. Rozsah prace je 48 stran
vcetne priloh.

Po strugném Uvodu, kde nejsou spravné vytyceny cile DP, se v druhé kapitole diplomant zabyva nelplnym a nepfesnym popisem
zakladnich principt_mikrofon@. Ve treti kapitole jsou srozumitelné popsany principy mikrofon@ MEMS i kdyZ se zde vyskytuje
nezanedbatelne mnozstvi nepresnost (napfiklad spatné nahradni schéma, obrazek 11 chybné interpretovan jako princip funkce). Zakladni
sledované parametry mikrofond uvedené ve Ctvrte kapitole jsou nedplné a objevuiji se tu'i znacné technické nepfesnosti (napf. parametry,
které ovliviiuji frekvencni charakteristiky mikrofon(l). V paté kapitole jsou strucné uvedeny kalibracni metody. Sesta kapitola se zabyva

wybérem mikrofantl, kde nejsou uvedeny parametry, podle kterych se vybér provedl. Jsou zde ale uvedeny tabulky s potfebnymi

parametry. Sedma kapitola jen velice hrubé popisuje méreni mikrofonti bez konkrétnich vysledkd nebo problémd, které pfi nestandardni
metodé méfeni vznikaiji.

Prvni bad zadani Ize povaZovat za spinény s vyhradami, které byly uvedeny. Druhy body zadani je spinén castedné a posledni bod zde neni
feden vibec. Testovaci pripravky z druheho bodu zadani jsou sice v priloze uvedeny ve formé DPS, ale v textu se na né diplomant témer
neodkazuje. Neni zde napfiklad posuzovany vliv samotného pripravku na méreni mikrofond nebo jeho uchyceni. Je zde také zminéno
pouziti wvojového kitu od spolecnosti STMicroelectronics, ale bez daléiho popisu, napf. jak je pfipojeni realizovano, jak na hardwarové tak
na softwarové Urovni, Zde bych acekaval alespon vyvojové diagramy a blokové schémata.

Celkové ma préce velice nizkou Uroven. Jsou zde sice obecné popsany zplisoby uréeni parametrf mikrofond, ale ani u analogowych a ani u

digitalnich mikrofontl zde nejsou konkrétni vysledky od vybranych mikrofond. Po formalni strénce ma prace velké mnoZstvi nedostatk(,
nedodrZovani spravného formatovani, velké mnozstvi preklepl, nekvalitni obrazky, nerespektovéni mezery mezi hodnotou a jednotkou a
podobné. Po cdborné strance se zde vyskytuje velké mnozstvi nepresnosti. Oproti DP hodnocené v kvétnu 2015 je zde malé mnozstvi
zmén, nejsou zde dopracovany dva body zadani, zlistala spousta chyb a preklepl. Prace vyuziva malé mnoZstvi kvalitni literatury, a pokud

je kvalitni literatura vyuzita, vyskytuje se Spatna interpretace. Nejsou zde uvedeny ve zdrojich napfiklad normy pro kalibraci a urcovani
parametri mikrofon(, které by mély byt zakladni literaturou pro takovouto praci.

Dotazy oponenta k prad:

Jak jsou zavislé smérové charakteristiky mikrofonu na jejich umistnéni na DPS?

Priblizte, jakym zplisobem je Feseno digitalni propojeni a softwarova komunikace digitalnich mikrofonli MEMS, .

g Gvodu, kapitole 3 a zavéru zmifiujete, Ze 80 % dnes vyrabénych mikrofond MEMS vyuZiva kapacitni princip, jak jste k této hodnoté
ospél?

Jak\Fm zplisobemn mélo byt provedeno srovnani parametrli mikrofond MEMS pfi méfeni? o

\ kapitole 3 na obrazku 6 uvédite, 7e MEMS mikrofony se pouZivaji v ,crash senzorech”, miiZete uvest priklad pouziti?

V kapitole 7 uvadite, Ze jste pouzil Hammingovo okno, jaky je rozdil oproti Hanningovo okné, které se pro takoveto mereni casto Vyuziva?

Diplomovou praci hodnotim klasifikaci nevyhovuje (podie klasifikacni stupnice dané smérnici dékana FEL)
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